
日時
令和５年６月１６日 (金)

1３：00～1４：10 参加無料

定員50名場所
オンライン開催

（Cisco Webex Meetings®）

令和５年度セラミック関連技術講習会開催のご案内

対象機器 波長分散型蛍光X線分析装置 リガク ZSX PrimusⅣ

講師
(株)リガク X線機器事業部 SBU WDX 大阪分析センター

上村 奨平 様

内容

13:00～
◆波長分散型蛍光X線分析の基礎
◆ZSX PrimusⅣの紹介と測定の概要

・定性分析
・定量分析
・マッピング分析

14:05～
◆機器のご利用について
（福岡県工業技術センターからのご案内）

主催／福岡県工業技術センター 化学課 セラミック材料チーム
共催／福岡県工業技術センタークラブ ナノテク・材料技術部会

測定原理と実践を総合的に理解できる機会です。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。



申込方法

当日の
参加方法

問合せ先

申込〆切：令和５年６月１２日（月）

「波長分散型蛍光X線分析の基礎とZSX PrimusⅣの紹介」

令和５年度セラミック関連技術講習会
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